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(57) Способ изменения уставки системы, отли-
чающийся тем, что определяется период домини-
рующего резонанса данной системы настраивает-
ся профиль изменения для изменения уставки; на-
страивается период времени для изменения устав-
ки на основании периода доминирующего резо-
нанса для сведения к минимуму возбуждения до-
минирующего резонанса и выполняется изменение
уставки в соответствии с настроенным профилем
изменения и периодом времени.




















































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

